
R E K T O R 
 

POLITECHNIKI  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 
 

ogłasza 
 

KONKURS 
 

na stanowisko  PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO 
 

NA  WYDZIALE  MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN 
 

w Katedrze Automatyki i Robotyki CLTM 
w dyscyplinie automatyka i robotyka 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka, udokumentowane doświadczenie 
dydaktyczne w obszarze automatyki i robotyki; udokumentowany dorobek naukowy w zakresie 
automatyzacji zarządzania i sterowania procesami technologicznymi  
i przedsiębiorstwami oraz w zakresie kształcenia kadr, a takŜe zamierzają podjąć wieloletnią pracę w  
Politechnice Świętokrzyskiej. 

 
Kandydaci powinni złoŜyć następujące dokumenty: 

 - podanie 
 - Ŝyciorys 
 - odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 - autoreferat 
 - wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w zakresie kształcenia kadr 
 
Oferty naleŜy kierować na adres: 
 

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 
Samodzielna Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25-314 KIELCE 

 
Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 lutego 2010 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niŜ w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia konkursu. 
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. 
 
 
 
                                                                                                        R  E  K  T  O  R 
 
                                                                                     prof. STANISŁAW ADAMCZAK 

 
 
 
 

 


